InformaApp

Deflektometrie fur geschliffene Oberflachen

mittels Benetzung der Oberflachen

Motivation

Die Deflektometrie bietet im Vergleich zu tastenden Verfahren einen Vorteil in der Messgeschwindigkeit und kann
zudem das Messobjekt vollflachig erfassen. Diese beiden Vorteile sind fiir die Messung von geschliffenen Bauteilen
ebenfalls wichtige Parameter.

Vorgehen

Das Vorhaben wird die Deflektometrie an die Bediirfnisse der Prazisionsoptik anpassen und speziell die Messung der
geschliffenen Bauteile ermoglichen.
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